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* wybrac wilasciwe (wpisaé tylko w przypadku, gdy przedmiot mozna powiqzac z praktycznym przygotowaniem
zawodowym w przypadku profilu praktycznego lub z badaniami naukowymi w przypadku profilu
ogolnoakademickiego)

EFEKTY KSZTALCENIA, SPOSOB PROWADZENIA ZAJEC I WERYFIKACJA EFEKTOW
KSZTALCENIA

Przedmiot pozwoli naby¢ umiejetnosci w zakresie - Dostepnego na rynku oprogramowania z
zakresu chemii, technologii i inzynierii chemicznej - Mozliwosci zastosowania specjalistycznego
Cel ksztalcenia: oprogramowania do rozwigzywania zagadnien z zakresu chemii, technologii i inzynierii
chemicznej - Sposobu rozwiazywania zadan inzynierskich w obszarze chemii i technologii

chemicznej metodami komputerowymi

Wyktady:

11 semestr (15 h)

1.Przeglgd programéw chemicznych.

2.Komputerowe systemy do wspomagania identyfikacji, opisu budowy, reprezentacji i
wizualizacji zwiqzkow chemicznych. Formaty struktur chemicznych. Software dedykowany tym
zagadnieniom

3.Schematy i symulacja procesow technologii chemicznej. Reakcja chemiczna, uogdlnione
rownanie reakcji, rownania reakcji dla reaktora.

4.Komputerowe wspomaganie projektowania procesow chemicznych i aparatow przemystu
chemicznego, przeglgd i omowienie dostgpnego oprogramowania, symulatory procesowe (typu:
Aspen Plus, ChemCad, DESIGN II.

L. 5.Wstep do ChemCada.

Tresci programowe: 6.Chemiczne bazy danych.

7. Tworzenie prostej bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym.

Laboratorium (45 h, BN, W1, W2, U1, U2, U3, U4, U5, K1)

1.Poznanie Srodowiska i mozliwosci dostepnych wybranych pakietow programowych (aktualnie
ChemSketch, ISISDRAW, ChemCad) w zakresie dostgpnej licencji

2.Samodzielna praca w tych programach — rozwigzanie (wykonanie) postawionych prostych
zadan

3. Wykonanie elementarnego zadania ztozonego pozwalajgcego na uzyskanie kompleksowych
rezultatow (przenoszenie wynikow pomiedzy programami, porownanie wynikow uzyskanych z
roznych programow; porownanie z danymi literaturowymi)

4.Prosta symulacja opisu technologii oraz procesu jednostkowego 2D w technologii chemicznej

Metody ksztalcenia —  wykiad informacyjny
(dydaktyczne): —  ¢wiczenia laboratoryjne

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiggniecie wszystkich wymaganych

Rygor zaliczenia, kryteria efektéw ksztatcenia okreslonych dla danego przedmiotu.
oceny osiagnietych efektow

ksztalcenia, sposob obliczania
oceny koncowej:

* wybrac wlasciwe (wpisa¢ tylko w przypadku, gdy przedmiot mozna powiqzaé z praktycznym przygotowaniem
zawodowym w przypadku profilu praktycznego lub z badaniami naukowymi w przypadku profilu

ogolnoakademickiego)
Efekty ksztalcenia dla przedmiotu w odniesieniu do efektow kierunkowych a forma Metody weryfikacji
zajec efektow ksztalcenia
Numer efektu Opis efektow ksztalcenia dla przedmiotu | Kierunkowy FO_rma__ Forma Metody _
ksztalcenia (EKP) efekt realizacji saliczen sprawdzania
Student, ktory zaliczy! przedmiot ksztatcenia zajec i oceny



http://uniwersytetradom.pl/index.php?ServiceName=wmtiw.pr.radom.pl
mailto:piotr.janecki@uthrad.pl

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagadnienia
w1 2] oy ] O oty Ty 7L i e K_WG02 wyklad zaliczenie na kolokwium
i kwantowej przydatne do rozumienia i opisu zjawisk i .
) . .. laboratorium ocene,
procesow fizycznych wystepujacych w technologii
chemicznej.
W2 iR ) U 8 A By ) S et K_WG06 wyktad zaliczenie na kolokwium
informacyjne i metody grafiki inzynierskiej, w .
ST L . laboratorium ocene,
szczeg6Inosci niezbgdne dla inzyniera chemika.
Potrafi dobra¢ i zastosowa¢ wtasciwe metody i
Ul narze¢dzia, w tym zaawansowane techniki wyktad zaliczenie na kolokwium
. - - - K_UW10 .
informatyczno-komunikacyjne (ICT) w technologii - laboratorium ocene,
chemicznej.
u2 Potrafi dokona¢ wstepnej analizy ekonomicznej wyktad zaliczenie na kolokwium
. S K_UwW12 .
podejmowanych dziatan inzynierskich. laboratorium oceng,
Potrafi wykorzystywa¢ posiadang wiedzg rozwigzujac
u3 ztozone i nietypowe problemy i wykonywac¢ zadania w wyktad zaliczenie na kolokwium
: . f ) K_UW16 .
warunkach nie w peti przewidywalnych, poprzez dobor - laboratorium oceneg,
oraz stosowanie wlasciwych metod i narzedzi.
. L K_KKO01 wyktad zaliczenie na kolokwium
K1 g _ !
Jest gotow do krytycznej oceny swojej wiedzy. K .
Jest gotow w oparciu o wilasng wiedzg z zakresu
K2 technologii chemicznej formulowaé poprawne i K KKO2 wyktad zaliczenie na kolokwium
krytyczne oceny, przedstawiajac je w terminach - laboratorium ocene,
precyzyjnych i adekwatnych dla danego zagadnienia.

Stopien osiggniecia kierunkowych efektow ksztatcenia (w skali od 1 do 3): K WG02-3; K WG06-2; K_UW10-3;
K_UW12-3; K UW16- 3; K KKO01-3;K KK02-3

Literatura podstawowa, literatura uzupelniajaca, pomoce naukowe

Literatura podstawowa:

1. Hieronim Janecki: ,Informatyka i Komputerowe Wspomaganie Prac Inzynierskich” Wyd. Pol. Radomskiej 2012,
ISBN 978-83-7351-485, 2. Wiodzistaw Duch "Fascynujacy Swiat Komputeréw" Wydawnictwo NAKOM,

Poznan, Maj 1997, 444 strony,

2. Wiodzistaw Duch "Fascynujacy Swiat Programéw Komputerowych" Wydawnictwo NAKOM, Poznan, Grudzien

1997, 456 stron,

3. Edytory tekstéw i Arkusze kalkulacyjne Czasopisma PC Kurier, Computerworld, PC World Komputer, Enter, PC

Format itp. .
Literatura dodatkowa:

1. H.P. Janecki Technologie Informacyjne Radom 2009 ISBN 978-83-7351-327-3,
2. A. L. Myers: ,,Obliczenia komputerowe w inzynierii chemicznej” WNT, Warszawa, 1979.

Naklad pracy studenta potrzebny do osiagniecia zakladanych efektow ksztalcenia — bilans punktow ECTS

Obciazenie studenta [h]

Udzial w zajeciach, aktywnos¢é Inne godz. Zayse _bez Zajecia
kontaktowe nauczyciela .
(IGK) (ZBN) ydaty
Udziat w ¢wiczeniach X X 30 [h]




Samodzielne studiowanie tematyki wyktadow X 30 [h] X
Udziat w ¢wiczeniach audytoryjnych X X 15
Udzial w ¢wiczeniach laboratoryjnych - - -
Samodzielne przygotowanie si¢ do pracy X 20 X
Udziat w konsultacjach 12[h] X X
Przygotowanie do zaliczenia / egzaminu X 10 [h] X
Udziat w egzaminie / zaliczeniu 8 [h] X X

Inne ... X X X
Sumaryczne obcigzenie praca studenta 20 [h]/2 ECTS 60[h[/1IECTS 30[h]/ 3 ECTS
Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS

Informacje dodatkowe, uwagi

Zajecia odbywaja si¢ w budynku Wydziatu Materialoznawstwa, Technologii i Wzornictwa

podpis koordynatora przedmiotu

data

podpis kierownika

podstawowej jednostki organizacyjnej




